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 Warszawa, dnia 29.05.2025 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko: 

Specjalista ds. obróbki skrawaniem (K/M) 

N/25/25 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: 

Specjalista ds. obróbki skrawaniem w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie 

Mikroelektroniki i Fotoniki został wybrany Pan Marcin Przybysz, zamieszkały 

Warszawa, Polska. 

Uzasadnienie: Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu 

i w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe. 
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